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Urzadzenie do czyszczenia probek do skaningowego mikroskopu elektronowego

Urzadzenie musi posiadaé zdolno$é¢ do skutecznego rozktadu wigzan chemicznych
W zanieczyszczeniach organicznych (weglowodorach), co pozwala na ich usuniecie
z powierzchni probek.

Urzadzenie musi zapewniac efektywne usuwanie zanieczyszczen weglowodorowych, nie
powodujgc uszkodzenia prébki.

Urzadzenie musi umozliwiac prace z probkami wrazliwymi na wysokg temperature.
Urzadzenie musi posiada¢ emiter promieniowania UV. Emiter musi generowac
promieniowanie UV o co najmniej dwdch dtugosciach fali: 1. niezbedng do generowania
ozonu wspomagajgcego rozktad zanieczyszczen; 2. niezbedng do rozbijania wigzan
molekularnych zwigzkéw organicznych.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w stolik na prébki o maksymalnych wymiarach nie
wiekszych niz 100 mm (Srednica) i 37 mm (wysokos¢). Stolik musi pomiesci¢ co najmniej
20 uchwytow kompatybilnych z mikroskopem Hitachi SU8010 posiadanym przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenie musi zapewnia¢ skuteczne usuwanie zanieczyszczen weglowodorowych
z powierzchni prébki przy uzyciu promieniowania UV w srodowisku prézniowym.
Urzadzenie musi umozliwia¢ regulacje cisnienia w komorze procesowej w zakresie co
najmniej od 500 do 100 Tr (dolna granica nie wyzsza niz 100 Tr) z mozliwoscig wyboru co
najmniej 100 réznych wartosci podcisnienia.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przechowywanie prébek w warunkach prézniowych.
Urzadzenie musi posiadac wizjer umozliwiajacy obserwacje procesu czyszczenia prébek.
Urzadzenie musi umozliwiac¢ regulacje czasu ekspozycji na promieniowanie UV w zakresie
od 1 minuty do przynajmniej 24 godzin.

Urzadzenie musi posiadaé kontroler z ekranem dotykowym LCD umozliwiajgcy tatwg
obstuge.

Urzadzenie musi umozliwia¢ programowanie trybdw czyszczenia dostosowanych do
réznych typéw prdébek.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w katalityczny system usuwania ozonu.

Urzgdzenie musi posiada¢ wbudowang bezolejowg pompe prézniowa.

Urzadzenie musi mie¢ kompaktowg budowe, dostosowang do pracy w laboratoriach SEM.
Wymiary nie mogg przekraczaé: 305 mm (szeroko$é) x 265 mm (gtebokosé) x 330 mm
(wysokosc).

Waga urzadzenia nie moze by¢ wieksza niz 20 kg.

Wykonawca musi zainstalowaé i zapewni¢ szkolenie operatordw (minimalnie 3 osdb)
w siedzibie Zamawiajgcego po dokonaniu instalacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji i nie bedgcy przedmiotem praw
0s0b trzecich. Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania sprzetu z ekspozycji.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres
minimum 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru.



